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1. EMC delavnica 2016: HELLA SATURNUS
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2. EMC delavnica 2
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3. EMC delavnica 2018: MAHLE EDS
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4. EMC dEIavnica 2019 MAHLE EDS | | Ziga Smelcer
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5. EMC delavnica 2020: HELLA SATURNUS
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6. EMC delavnica 2023 - KOLEKTOR

N
3
I

t
20k

t t +
30k 40 50
Frequency in Hz

60

+— 1
80 100k 150k

CISPR 25 Class 5 PK

50 60

+ +——+—+
70 80 90 100M
Frequency in Hz

i
245M

Level in dBuV/m

Level in dBpV

BASE.LIM.QR.

BASE LIM A\

ik .

80T

300 400 500 800 1M

70

2m 3M 4M 5M & 8 10M 20M  30M
Frequency in Hz

Broadicast PK:
wf TN

L ’ ’ P
2071 mnas;»-“
101
ot
150k 300 400500  8001M 2M 3M 4M5M6 810M  20M 30M 40 5060 80 108M

Frequency in Hz

M. Jankovec

7.5.2024

Luka KavciC — aka Grega




Naértovanje elektronike 2a... skeg|umsm

Laboratorij za fotovoltaiko

=
LP UQ in optoelektroniko
Studentska delavnica v torek, 7. maja 2024
in teKmovanje ob 16:15 v P3-CO

° 5 iskraemeco '

BY ELSEWEDY ELECTRIC

AVNET  Renesas e S
~ORVIA » :
IMAHLE < £oap WMINTECTIV
motors 1 wermumentanon ) ETRONIKE




NACRTOVANJE ELEKTRONIKE ZA EMC

slave 1 slave 2 slave 3

eeeeeee

ooooooo




NACRTOVANJE ELEKTRONIKE ZA EMC

Kako?

M. Jankovec

7.5.2024

17 H

Termin Vsebina Izvajalec
orek 7.5. ob 16h v P3-CO0  Predstavitev EMC delavnice in izziva Iskraemeco

sreda 8.5. ob 16h v P3-C0 GreenPaK delavnica Renesas
orek 14.5. M-bus in EMC izzivi Iskraemeco

ponedeljek 20.5.

Prenapetostna zascita

Wrth elektronik

ponedeljek 27.5.

Nacrtovanje elektronike za EMC

Hella Saturnus

3.6-7.6 Ekskurzija v Iskraemeco Iskraemeco

10.6-13.6. Pregled dizajna GreenPAK Renesas

2.7. Pregled dizajna sheme Iskraemeco

16.7. Pregled dizajna PCB Iskraemeco

22.7. Oddaja PCB za izdelavo Intectiv

5.8 Izdelani PCB Intectiv

20.8. Preliminarno testiranje funkcionalnosti Iskraemeco

2.9. Oddaja izdelkov

3.10. Zakljucek delavnice MIDEM, Rimske Terme
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ec 7.5.2024

Delavnica GreenPak

* Online, 8.5. ob 16h v P3-CO

* https://teams.microsoft.com/I/meetup-
join/19%3ameeting ZWQ5MTdhYzItYzYwZSOONmMQ5LWJiZDYtZGUxNDI5
MGVIZGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228820279b
-cObe-4bde-83ed-fe6b6f9724d5%22%2c%220id%22%3a%22267d808b-
59cb-4d9b-b47c-94dd462c7797%22%7d

* Predavatelj Muhammad-Ahsan Mateen
= muhammad-ahsan.mateen.aj@renesas.com

* Software:
o https://www.renesas.com/us/en/software-tool/go-configure-software-hub
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Priiave po letnikih

Studijski program

30 odgovorov

@® Dijak

@ 1.stopnja VS-EL, 1. letnik
@ 1.stopnja VS-EL, 2. letnik
@ 1.stopnja VS-EL, 3. letnik
@ 1.stopnja UN-MM, 1. letnik
@ 1.stopnja UN-MM, 2. letnik
® 1.stopnja UN-EL, 1. letnik
@ 1.stopnja UN-EL, 2. letnik
& 1. stopnja UN-EL, 3. letnik
@ 2. stopnja UN-EL, 1. letnik
& 2 stopnja UN-EL, 2 letnik
& Doktorski Studij
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Prijave po smereh

Smer studija

30 odgovorov

@ Brezusmeritve

@ Avtomatika

@ Avtomatika in informatika
@ Biomedicinska tehnika

@ Elekironika

@ Elekiroenergetika

@ Energetika in mehatronika
® ETAP

& Mehatronika
& Robotika
& Tehniska kakovost

& KT
O Muliimedija
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lzkusnje z nacrtovanjem vezij

S koliko bi ocenili vase izkusnje z nacrtovanjem elektronskih vezij?

30 odgovorov

@® Jih nimam.
@ Sem Ze enkrat poizkusil.
© Sem Ze izdelal svoje veze.

@ Sem Ze izdelal ved vezj, tudi
kompleksnejSa za lastne potrebe.

@ Sem Ze delak kompleksna veza po
narocilu za podjetja.
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Sodelovanje pri tekmovanju

Ali bi sodelovali pri tekmovanju?

30 odgovorov

@ Tekmovanje me ne zanima.

@ Bi, a nimam &asa.

@ Bi, ¢e bi bila mamljiva nagrada.
@ Bi, ¢e le ne bo prezahtevno.

@ Vsekakor.
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